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Tematică: 

1. Tendințe în domeniul securității în perspectiva anului 2024 
2. Funcționalitatea sistemului de securitate națională 
3. Componente ale protecţiei mediului 
4. Protecţia aerului, apei şi solului 
5. Componenta ecologică a situaţiilor de criză şi gestionarea acesteia 
6. Dezvoltarea durabilă şi standardele de mediu 
7. Strategii şi politici europene în dezvoltarea durabilă 
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